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j) Einrichtung und Verfahren zum Vermindern von Schadstoffen in Varbrennungsabgasen 



ZurVerminderungvon Schadstoffen in Verbrennungsab- 
gasen (2) wird eine durch pulsierende elektnsche Felder 
hervorgerufene StoBionisation der Gasmolekule benutzt. 
Die elektrischen Felder werden.dabei zwisohen konzentri- 
schen, metallischen Rohren (4, 5) aufgebaut, die an eine 
elektrische Hochspannungs-Pulsquelle (6) angeschlossen 
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1 9 v; m AhaaskanalistmindestenseinReaktionsraum 

P.tentanspriiche ^o^dnSder aus metallischen, parallelen Flatten 

ehAt ffp „ konzwtrischcn Rohren gebildet ist und emen 

1 Einrichtung zum Vermindern von Schadstotten c naltauersc hnitt hat, . • . c . 

n vSennu'gsabgasen, insbesondere ,m Rau* ^^Sdestens eine n™^K*r**£ 

.asen von fossilen Kraftwerken. und Ausp^g^ 3 ; eaktionsraumes mit einem elektr.sch .soherenden, 

von Kraftf ahrzeugen, gekennze.chnet durch. fol- * eletaischen Matenal uberzogen und 

gendeMerkm " e - " . _ ■ ^^STe^SS^ 

a) im Abgaskanal (14) ist mindestens em Reak- raimes a di£ Jerart aussteuerbar 

SLSnui (3) angeordnet, der aus me alh- 10 ^q»T JstoBionisation von Schadstoffmole- 

schen, parallelen Platten oder konzentnschen «J Rea ktionsraum kommt 

Rohr i(4, 5) gebildet ist und einen Spaltquer- kulenimKeaK 

fctitthU . ■ p , t+ der • Rohr Das der Reinigung zugrunde liegende Verfahren »t 

Sschisolierenden,dielektrischenMatenal(42) ^^^offe in relativ ungifttge oder leicht 

JSBSTU- oder Rohre (4 5) jedes -^J?]^^ schaltenden Reak- 

Reitionsrauraes (3) sind an erne elek nsche D e ZaM a* ^ Reaktionsraurae rst da- 

Hochspannungs-Pulsquelle (6) angescUossen, 2 o ^nsraume d Ab ngen anfd- 

Se derart aussteuerbar ist, daB es zur Stoflio- von abhangig dafl zur Reinigung von Abga- 

Safon von Schadstoffmolekulen un Reak- en esen^ ganze Aggregate g^j££ 

— (3)kommt h 

Oberzuge(42)ausKerarrakoderGlas „ n d hoher Dielektrizitatskonstante kormnt Porzeuan, 

3 Sntung nach Anspnich 1, gekennzeichnet ^ hohe^uw ^iniumoxid oder Glas^Frage. 

Lch den ReWaumen zugeordnete eiektn- "^^^rtj^^'n^^^ 

durch Vorrichtungen (12, 13) zur Zugabe von Zu wj* g ^ terst utzen. Ferner kann es oft von ™ 

SLtfe ESriKto Hod»p»n»»pfe>i una-- « 8^ , ^ prtazipschallbi ,d = to Einnch.ung zur SB- 

worfenwerden. Dionisation, . T :- n :„n-TtinFie. 1. 

Band bLits & v CTS chM cn? rt ? s.en Vo rr,=ta„- W«am , e ^ u™»d» 

to g ca rbeta »ird (vergtache *J3. DE-OS 24 rf ^ 

Merkmale gelost: Durchfuhrung 7 im Rohr 5 an eine elektnsche Hocti 
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Elektrisch ^^ < ?J^ a ^Lmbination 40 
Si in Z»g= der Auspuffleitung «*d»ut ran. Aach 



hier konnte .e-ebenenWls durch zusl tzfiche Hill smittel 
den, z.B. w«re die Zugab* von (ton denkbar. 



